MINISTERIO DA EDUCACAO
SECRETARIA DE EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA
INSTITUTO FEDERAL DO RIO DE JANEIRO

Portaria n°. 1561/DGP/REITORIA de 22 de novembro de 2017

O Reitor do Instituto Federal de Educacdo, Ciéncia e Tecnologia do Rio de Janeiro
nomeado pelo Decreto de 06 de maio de 2014, publicado no Disrio Oficial da Unido de 07 de
maio de 2014, empossado no Ministério da Educacéo no dia 14 de maio de 2014, no uso de suas
atribuicdes regimentais e tendo em vista o disposto no Processo n°. 23272.000658/2017-73;

RESOLVE:

I. Autorizar o afastamento do pais da servidora VALERIA DA SILVA VIEIRA, Matricula
SIAPE n°. 2121899, ocupante do cargo de Professor do Ensino Basico, Técnico e Tecnologico do
Quadro Permanente do Instituto Federal do Rio de J aneiro, no periodo de 03 de dezembro de 2017 a
09 de dezembro de 2017, na cidade de Esquel (Chubut), Argentina, com 6nus limitado (sem
didrias e sem passagem);

2. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicagio, ressalvado o disposto no item 1.

IRA WENGERT
Reitora Substituta ém Exercicio
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